










































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20160174939A1 公开(公告)日 2016-06-23

申请号 US14/879188 申请日 2015-10-09

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHO KYUNG IL
SONG JONG KEUN

发明人 CHO, KYUNG IL
SONG, JONG KEUN

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/4494 A61B8/546 B06B1/0629

优先权 1020140184621 2014-12-19 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括：换能器;驱动元件，电耦合到换能器;背衬层，在超声波
探头的纵向方向上设置在换能器和驱动元件下方，并构造成吸收从换能
器和驱动元件产生的热量并吸收由换能器产生的振动;散热器，设置在背
衬层下方，在超声波探头的纵向方向上，并配置成吸收来自背衬层的热
量;热管，包括与散热器接触的第一接触部分和与第一接触部分接触的第
二接触部分;散热板，其构造成接触第二接触部分并将来自散热器的热量
传递到超声波探头的外部。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8a70f1b8-d536-4ca7-bcbd-8999b14f4507
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056128113/publication/US2016174939A1?q=US2016174939A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160174939%22.PGNR.&OS=DN/20160174939&RS=DN/20160174939

